
1
0
4
.
1
0
±

0
.
1
5
(
S
E
NSOR/泡

棉
 O
D)

1
0
4
.
5
0
±

0
.
2
(
C
O
VE
R OD)

9
5
.
2
0
±

0
.
2
(
C
OV
ER VA)

9
4
.
2
0
（

T
FT A

A）

162.00±0.2(COVER OD)

151.52±0.2(COVER VA)

150.72(TFT AA)

161.60±0.15(SENSOR/泡棉 OD)

6
.
60

2.70

T
P
 
 
 
 
 
 
P
I
N:

123456

2.50±0.03
2.68±0.03

0
.50

±0.1
0

.30±0.03
0

.50±0.05
2

.80±0.05

2.50±0.03
2.68±0.03

0
.50

±0.1
0

.30±0.03
0

.50±0.05
2

.80±0.05

0
.
20

69.02

5
.
59

S
t
e
e
l

0
.
7
0
(
C
O
VER

 )

0
.
4
2
5
(
S
E
NSOR

)

0
.
7
5
±

0
.3(泡

棉
)

1
.
8
7
5
±

0
.
3
(T
OTAL)

0
.
1
3
m
m
(F
PC)

1
.
6
3
m
m
(F
PC+I

C
+P
I）

0
.
3
0
m
m
(
P
I+FPC)

0.20

F
r
o
n
t
 
v
i
e
w

S
i
d
e
 
v
i
e
w

B
a
c
k
 
v
i
e
w

E

C B ADEF

2
1

3
4

5
6

7
8

9

2
1

3
4

5
6

7
8

9

12

G

C B ADEFG

O
r
d
i
n
a
l

M
o
d
i
f
y
 
c
o
n
t
e
n
t
 
d
e
s
cripti

on
C
ar
to
gr
ap
her

D
a
t
e
 
o
f
 
c
h
a
n
ge

E
d
i
t
i
on

V
e
r
s
i
on

P
r
o
p
o
r
t
i
o
n

A
1

1
:
1

D
e
s
i
g
n
er

D
a
t
e

D
a
t
e

M
o
d
e
l

H
X0
70

17
11

A
p
p
r
o
v
ed

C
u
s
t
o
m
er

1
.I
nt

er
fa
ce
s：

2
.S
tr

uc
tu
re
 ：

3.
I
C
 
s
o
l
u
t
i
ons：

5.
T
o
u
c
h
 
p
o
ints：

6.
P
o
w
e
r
 
s
u
pply：

T
ec
hn
ic
al

 p
ar
am
et
ers

7.
H
u
m
i
d
i
t
y
 
r
a
n
g
e ：

9.
S
u
r
f
a
c
e
 
h
a
r
d
n
e
s
s：

1
0.
 O
pe
ra
te :

1
1.
 S
to
ra

ge
 ：

I
IC

G
+F
+F

F
T5
316

1
0 
po
in
ts

3
.3V

4
5
～

8
5%RH

≥
6H

-
1
0
℃
～
+
6
0
℃
，
≤
85%RH

-
2
0
℃
～
+
7
0
℃
，
≤
85%RH

1
2
.
U
n
m
a
r
k
e
d
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
as±

0.2

8.
T
r
a
n
s
m
i
t
t
a
n
c
e：

≥
8
5%

4.
I
m
p
a
c
t
 
r
e
s
i
s
t
a
n
c
e
：

2
5
.
0
Ф
D
I
A
.
S
t
e
e
l
B
a
ll

/
6
4
g
/
H
e
i
g
h
t
=
3
5
c
m
/
1
t
ime

U
n
i
t

M
M

v
i
e
w

 
d
i
r
e
c
t
i
o
n

  
杭

州
宏

枭
科

技
有

限
公

司
 
 
  
G
r
a
H
o
w
l
e
t
 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
C
O.,

L
td

N
o R

O
H

S
 h

aza
rd

o
us m

a
te

ria
l

V
2
.
0

L
U
O

2
0
1
7
-
1
1
-
10

H
B
Z

2
0
1
7
-
1
1
-
10

F
r
a
m
e
 
A
d
h
e
s
i
v
e
 
F
o
a
m
 
A
r
e
a
 
=
 
0
.
7
5
m
m

S
c
r
e
e
n
 
p
r
i
n
t
i
n
g
 
a
r
e
a
:
 
 
P
r
i
n
t
 
B
l
a
c
k

4*R0.5


